
事前申込 参加無料

光学式三次元測定機（3Dスキャナー）

活用技術セミナー
島根県産業技術センターではこの度、カメラ式（非接触）の3次元形状スキャナーを導入

（更新）いたしました。本機は高輝度狭域帯Blue Light LEDプロジェクタと2台の高解像度

カメラを用い、高速に、高品質な3次元表面形状データを取得します。取得データは国際標

準にトレーサブルな形状評価、リバースエンジニアリング等にご活用いただけます。

本セミナーでは、3次元スキャナーなどにより取得された形状データを、製造業の皆様にご

活用いただくための、基礎から最新の情報をご提供させていただきます。また当センター

導入機の特徴などを実機を用いてご紹介させていただきます。

会 場 島根県産業技術センター 会議室

定 員 30名（先着順）

12月 1日(火) 15:00～17:00 （受付 14:30～）

2026年

開催日

お申込みは、左記 二次元コード 又は

島根県産業技術センター ホームページ より

「申込フォーム」へお進みください。

https://www.shimane-iit.jp/form/20261201seminar/

申込〆切

11月25日(水) 17:00 まで

■ 測定・評価デモ（16:20～16:50）

【導入機】

ATOS 5 12M Carl Zeiss GOM Metrology GmbH

■ 講演1（15:05～15：35）

製造業における計測DXと3Dスキャナの活用
【講師】

丸紅情報システムズ株式会社

高柳 亮 氏

公益財団法人JKAの
補助を受けて導入しました

■ 講演2（15:35～16：05）

3Dスキャンデータを活用した

リバースエンジニアリング
【講師】

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社

庄司 逸人 氏

本セミナーに関するお問い合わせ

島根県産業技術センター 生産技術科 中澤

TEL：0852-60-5225 FAX：0852-60-5133

Mail：siit-seminar@pref.shimane.lg.jp
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